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EQUIPOS CONTINUOS PARA ATMÓSFERAS DE GAS PROTECTOR Y REACTIVO

SKU: N / A | Categorías: Equipos continuos para atmósferas de gas protector y reactivo, Nabertherm,
Tecnología para Procesos Térmicos II |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/tecnologia-para-procesos-termicos/tecnologia-para-procesos-termicos-ii/equipos-continuos-para-atmosferas-de-gas-protector-y-reactivo/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/nabertherm/tecnologia-para-procesos-termicos/tecnologia-para-procesos-termicos-ii/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

 

 

Horno de túnel manual con túnel de refrigeración para hidrógeno hasta 1250 °C

 

 

 

Horno de túnel de construcción modular para el funcionamiento en atmósfera

de hidrógeno con antorchas de calentamiento eléctrico en los extremos
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Cinta de transporte realizada como correa de eslabones, disponible también como transportador de rodillos

 

 

 

 

Para el tratamiento térmico de piezas pequeñas en grandes cantidades, en una atmósfera de gas protector o reactivo, como
p.ej. la soldadura con estaño, el templado o el recocido ofrecemos hornos de funcionamiento continuo. El uso de una retorta
hermética permite conseguir atmósferas de gases protectores controladas en el horno. Si como gas de proceso se utiliza
hidrógeno o gas craqueado, el horno se equipa con la correspondiente tecnología de seguridad. En la selección del sistema
de transporte influyen factores como p.ej. la temperatura máxima de trabajo, la carga, la geometría de las piezas. Las cintas
de transporte convencionales son correas de eslabones metálicas o rodillos. Para el recocido de alambres o flejes, se
emplean hornos de túnel de cinta y alambre, en los que la carga se desenrolla delante y se vuelve a enrollar detrás del
horno, siendo conducida de esta forma a través del horno. Para un rápido enfriamiento de los componentes, se monta
directamente detrás de la zona de calentamiento un revestimiento doble refrigerado por agua, cuya longitud queda
determinada por los requisitos que debe cumplir la temperatura en la descarga.

Control y Proceso y Documentación

Tecnología para Procesos Térmicos I

Tecnología para Procesos Termicos I

Tecnología para Procesos Térmicos II

Tecnología para Procesos Térmicos II

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación
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https://image.cotecno.cl/2020/06/Tecnología-para-Procesos-Termicos-1.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Tecnología-para-Procesos-II.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Sinóptico-de-productos.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Control-de-proceso-y-documentación.pdf
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Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos
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https://image.cotecno.cl/2020/06/Homogeneidad-de-la-temperatura-y-precisión-del-sistema.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/AMS-2750-E-NADCAP-CQI-9.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Funciones-de-los-controladores.pdf
https://image.cotecno.cl/2020/06/Asignación-de-los-controladores-estándar-a-las-familias-de-hornos.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC) 1250 °C
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https://www.cotecno.cl/temperatura-maxima-oc/1250-c/

